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摘要(译)

液体材料布置方法包括第一图案生成步骤，点删除步骤和液体材料布置
步骤。在第一图案产生步骤中，产生第一点图案，其中设定第一规定数
量的点。在点删除步骤中，删除第二规定数量的点以产生第二点图案。
在液体材料布置步骤中，通过使喷嘴和基板以相对方式扫描并基于第二
点图案排出液体材料，将液体材料布置在基板上的预定区域中。在点删
除步骤中，基于喷嘴的排出信息确定每个第一规定点数的点指示符，并
且基于点指示符删除第二规定数量的点。
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